Solution for researching

Unidad De Descontaminacion Para Material De Laboratorio De
Andlisis De Trazas En Sistema De Limpieza Por Vapor Acido De
Ptfe De Alta Pureza Con Tecnologia De Reflujo Cerrado A
Prueba De Fugas Y Capacidad Multiposicion Personalizable

Numero de articulo: PL-CP113

Introduccion

Optimice los flujos de trabajo de analisis de
trazas con este sistema de limpieza por vapor
acido de PTFE de alta pureza. Con un disefo de
circuito cerrado a prueba de fugas para un
ahorro significativo de acido y una
descontaminacién superior, esta unidad
personalizable garantiza niveles de fondo
ultrabajos para aplicaciones de laboratorio
sensibles de ICP-MS e ICP-OES.

Aprende mas

Aplicacion Descripcion Beneficio clave

Anédlisis de trazas
metdlicas de muestras para ICP-MS e ICP-OES.
Fabricacién de

semiconductores contaminantes superficiales traza.

Investigacion geoquimica R e
minerales y anélisis isotépico.

Monitorizacién ambiental
antes de los ensayos de metales pesados.

Clinica y farmacéutica . )
y biolégico y de farmacos.

Ingenieria nuclear o . o }
el andlisis de materiales radiactivos y corrosivos.

Descontaminacién de recipientes de digestién de TFM y PFA utilizados en la preparacién

Limpieza de portawafers de PFA y componentes de manejo de fluidos para eliminar

Limpieza profunda de crisoles de Tefl6n y tubos de digestién utilizados para disolucién de

Lavado automatizado de grandes lotes de recipientes para muestras de suelo y agua

Desinfeccidn de viales y pipetas de PFA utilizados en estudios sensibles de metabolismo

Descontaminacion de material de laboratorio de fluoropolimero especializado utilizado en

Alcanza niveles de fondo ultrabajos para deteccién de
PPT y PPB.

Evita la contaminacién metélica en procesos de
fabricacién de alta pureza.

Garantiza una alta precisién en mediciones isotépicas
y mineraldgicas sensibles.

Aumenta el rendimiento del laboratorio manteniendo
un control de calidad estricto.

Elimina la contaminacién cruzada entre lotes de
muestras médicas sensibles.

Proporciona un entorno seguro y cerrado para
manipular reactivos peligrosos.

Especificaciones para PL-CP113

Numero de referencia del

PL-CP113
producto

Material de construccién .
o PTFE virgen de alta pureza / PFA
principal

Mecanismo de limpieza Reflujo de vapor &cido / Limpieza por vapor subhirviente

Reactivos compatibles HNO3, HCl, HF y otros &cidos de alta pureza
Capacidad de

B K 26 posiciones (Estandar) / Totalmente personalizable
procesamiento

Método de sellado Sellado a prueba de fugas roscado con junta

Resistencia a temperatura Operacién continua hasta 200°C (limitado por el material)
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Especificaciones para PL-CP113

Opciones de
personalizacién

Dimensiones de cdmara, geometria de bastidor y didmetros de tubo

Sistema de control Compatible con controladores de temperatura PID externos

Proceso de fabricacién Fabricacion CNC de precision de extremo a extremo
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